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Et apparat (10) til belysning bagfra af en mikrotomiprgve
(26) fremstilles ved, at prgven (26) i en form (52) ind-
stgbes i en hardelig masse (54). Sammen med prgven (26)
indstgbes en til en hatte (57') aftageligt befastet fi-
beroptisk lysleder (41) i massen siledes, at den ender i
en lille afstand (44) bagved prgven (26). Efter stgbnin-
gen udtages den stgbte prgveblok (40) af formen (52) og
anbringes i en prgveholder i et mikrotom siledes, at den
fiberoptiske lysleder (41) via en yderligere fiberoptisk
lysleder er forbundet med en i afstand fra pr¢veblokken
(40) anbragt lyskilde. P& denne m3de kan prgven (26) be-
lyses i kort afstand bagfra, uden at lyskilden forarsa-
ger eventuel skadelig opvarmning af prgveblokken (40) el-
ler prgven (26).

Alternativt kan der ved stgbning af préveblokken (40) fgrst
stgbes en boring (42) i denne, i hvilken boring (42) der
derefter indszttes en fiberoptisk lysleder (41).
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